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摘要(译)

用于超声探头的超声探头盖包括材料鞘，该鞘构造成基本上包封超声探
头并发射由超声探头的声波表面发射的超声波。护套的声波接触表面包
括接触区域内表面和接触区域外表面。至少一个屏障可拆卸地连接到接
触区域内表面，接触区域外表面或两者。此外，所述至少一个屏障包括
在移除所述至少一个屏障之前要执行的验证过程的标记。导电介质可以
设置在接触区域内表面和/或接触区域外表面上，并且还由设置在内表面
和/或外表面上的相应的内和/或外屏障覆盖。
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